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MAC view - Particles

Continu vaste deeltjes meten en monitoren

De MACview® - particles is een monitoringsysteem voor vaste deeltjes zoals stof, rook en
aerosolen. Speciaal ontwikkeld voor het gebruik in werkruimten en industriéle omgevingen. De
MACview® - particles meet, geeft data weer, registreert data met software en stuurt — indien
gewenst — een extern alarm aan. Het meetprincipe berust op diffusie van infrarood licht.

Continu meten & monitoren van gassen, dampen en VOC’s

De MACview® - Wallmount is een intelligente sensor eenheid waarin een microcontroller is
opgenomen. Deze zorgt voor monstername, compensatie en het doorsturen van data via een mA-
uitgang. De concentratie wordt gecompenseerd door een zeer nauwkeurige temperatuur- en
relatieve vochtigheidsensor.

Toepassingen

- Lasrookdetectie en hoeveelheidmeting.

- VOC’s — Volatile Organic Compounds

- Giftige gassen, oxiderende gassen

- CFK'’s, brandbare gassen. indoor pollutants

- Industrie, laboratoria, werkplaatsen etcetera.

BEZOEK ONZE WEBSITE : WWW.FIKTECH.NL

Prijs- en modelwijzigingen evenals drukfouten voorbehouden.
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